MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ

PORTARIA DE PESSOAL/IFRJ N° 709 DE 30 DE ABRIL DE 2021

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE
JANEIRO, nomeado em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto de 19 de abril de 2018, com
competéncia delegada pelo art. 29, Ill da Portaria n2 1.373/2019/GAB/MEC, DOU de 19 de julho de
2019, no uso de suas atribuicdes regimentais e tendo em vista o disposto no processo eletrénico n?
23271.000094.2021.95, resolve:

Art. 12 Dispensar a pedido, a partir de 12/3/2021, ALINE MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA,
matricula SIAPE n2 2768229, CPF n2 22547052881, ocupante do cargo de Professor do Ensino Basico
Técnico e Tecnolégico do Quadro Permanente do Instituto Federal do Rio de Janeiro, da func¢do de
Coordenador da Coordenacdo do Curso de Licenciatura em Quimica, subordinada a Diretoria de Ensino,
campus Duque de Caxias, cddigo FCC — nivel Unico;

Art. 29 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicac¢ao.

RAFAEL BARRETO ALMADA
Reitor

Publicada na Secdo 2 do DOU de / /2021
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